





















































































































































	실리콘-게르마늄 양자채널 나노신소자
	표지
	제출문
	요약문
	SUMMARY
	CONTENTS
	목차
	제 1 장 서론
	1. 사업목적
	2. 사업의 필요성

	제 2 장 국내외 기술개발현황
	1. 세계 기술현황
	2. 국내 기술현황

	제 3 장 연구개발수행내용 및 결과
	1. 이론적 실험적 접근방법
	2. 연구내용
	3. 연구결과

	제 4 장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도
	제 5 장 참고문헌
	부록 ETRI SiGe HFET 공정흐름

